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20 de maio de 2025

DIA MUNDIAL DA @ orer
METROLOGIAp{1pAs

150 ANOS DA CONVENQI\O DO METRO
METROLOGIA PARA A TRANSFORMACAO DIGITAL:
Na jornada da industria do futuro e das pessoas que a constroem

Campus da UFSC - CTC
Auditdrio da Engenharia
Mecanica

BOAS VINDAS | Credenciamento

ABERTURA INSTITUCIONAL

PAINEL 1
DESAFIOS DA METROLOGIA E OPORTUNIDADES NA ERA DIGITAL

1l

Palestrantes:

Metrologia na Formagéao Técnica Metrologia na Formacao Superior Tecnologias e ICTs Governo e Politicas Publicas
Prof. André R. de Sousa Prof. Armando Albertazzi Prof. Gustavo Donatelli Dr. Rafael Dall'Agnol
IFSC EMC/UFSC Fundagao CERTI Imetro-SC
10 h 40 min - 11 h INTERVALO | Coffee-break

PAINEL 2
TECNOLOGIAS EMERGENTES E TENDENCIAS DA METROLOGIA

I

Palestrantes:

Captura da Realidade para As-Built Visao Computacional para Medicao e
Estudo de Caso Garantia da Qualidade
Talles José de Oliveira Alexandre Marcondes
Fundagao CERTI Fundacgao CERTI
12 h - 13 h 30 min INTERVALO | Almoco livre

OPEN HOU§E | Visita Técnica Guiada
INSTALACOES METROLOGIA/CERTI E LABMETRO/UFSC

Laboratdrios do Centro de Metrologia e Instrumentagdo da Fundagao CERTI
Laboratério de Metrologia e Automatizagdo da UFSC

ENCERRAMENTO | Networking
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Evento reconhecido pelo BIPM | Saiba mais em: https://worldmetrologyday.org/events.html
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